Karta (sylabus) przedmiotu
Mechatronika
Studia pierwszego stopnia

Przedmiot: Seminarium dyplomowe
Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny

Kod przedmiotu: MT1NO748-0 1
Rok: \%

Semestr: 7

Forma studidw: Studia niestacjonarne

Rodzaj zajec i liczba godzin

18
w semestrze:
Wyktad
Cwiczenia
Laboratorium
Projekt 18
Liczba punktow ECTS: 5
Sposoéb zaliczenia: Zaliczenie
Jezyk wykladowy: Jezyk polski

Cel przedmiotu

c1 Zapoznanie studentéw z podstawowymi narzedziami i technikami niezbednymi
do przygotowania rozprawy dyplomowej

c2 Wyksztatcenie umiejetnosci dyskutowania, argumentowania, formutowania
sadoéw w obszarze mechatroniki

c3 Wyksztatcenie umiejetnoéci efektywnego prezentowania i komunikowania sie w
zakresie mechatroniki

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

1 Seminarium opiera sie o wiedze i umiejetnosci zdobyte podczas studiéw, a
dotyczace gtdbwnie przedmiotéw kierunku Mechatronika.

Efekty ksztalcenia

W zakresie wiedzy:

EK 1 Student ma wiedze na temat narzedzi i technik przygotowywania opracowan
naukowo- technicznych typu rozprawa dyplomowa

W zakresie umiejetnosci:

Student potrafi pozyskiwa¢ kompleksowe informacje z literatury, baz danych
EK 2 |oraz innych zrédet, integrowac je oraz przeksztatca¢ do klarownej i
uzytecznej, w badanym problemie inzynierskim, postaci.

Potrafi dyskutowac¢ w zakresie istniejacych rozwigzan w obszarze zwigzanym
EK 3 |z zadanym problemem inzynierskim i proponowa¢ nowe rozwigzania w tej
dziedzinie

Student potrafi ustala¢ przedmiot i metodologie badan w zakresie

EK4 | . LR .
nietypowego zadania inzynierskiego.

EK 5 Student potrafi efektywnie prezentowa¢ wyniki wiasnych badan nie tylko w
postaci pisemnej rozprawy ale rowniez w formie ustnej prezentacji

EK 6 Potrafi postugiwac sie rzeczowym jezykiem w reprezentowanej dziedzinie
inzynierskiej.

EK 7 | Potrafi redagowac prace o charakterze naukowym spetniajacg odpowiednie




wymagania estetyczne przy uzyciu komputerowych technik edycji tekstu

W zakresie kompetencji spotecznych:

EK 8 Pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywno$é w rozwigzywaniu probleméw
inzynierskich

EK 9 | Ma $wiadomos$¢ potrzeby ciggtego uzupetniania wiedzy

Tresci programowe przedmiotu

Forma zaje¢ — seminarium

Tresci programowe Liczba godzin

Informacje  wprowadzajgce: zasady 6

P1 o
pisania prac dyplomowych

Samodzielne opracowanie przez
studentow  zagadnien  zwigzanych,
P2 bezposrednio lub posrednio, z tematyka 6
prac dyplomowych - wg ustalonego na
poczatku zaje¢ harmonogramu

Dyskusja z udziatem studentow i

P3 prowadzacego dotyczaca tak strony 6
merytorycznej jak i formy prezentacji
Suma godzin: 18

Narzedzia dydaktyczne

1 | Prezentacje multimedialne

Obcigzenie praca studenta

F s Srednia liczba godzin na zrealizowanie

orma aktywnosci .y
aktywnosci

Godziny kontaktowe z wyktadowca, 23

w tym:

udziat w wyktadach, éwiczeniach i 18

projektowaniach

udziat w konsultacjach 5

Praca wlasna studenta, w tym: 102

Przygotowanie sie do zaje¢ 102

Laczny czas pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla 5

przedmiotu:

Liczba punktow ECTS w ramach zaje¢

o charakterze praktycznym (¢wiczenia, 5

laboratoria, projekty)

Literatura podstawowa i uzupetniajaca

Obowigzujaca literatura podana w programach poszczegélnych przedmiotéw

1 wymienionych w wymaganiach wstepnych, rozszerzona o najnowsze
doniesienia z prasy technicznej krajowej i zagranicznej, zwigzane tematycznie z
opracowywanymi zagadnieniami.




Macierz efektow ksztalcenia

Odniesienie
danego efektu
ksztatcenia do

Efekt efektow Cele Tresci Narzedzia Sposob
ksztatcenia | zdefiniowanych | przedmiotu | programowe | dydaktyczne oceny
dla catego
programu
(PEK)

MTTA_WOT+++
MT1A_W02+++
MT1A_WO04+++
MT1A_WO05+++
MT1A_WO08+++
MT1A_WO09+++
MT1A_UOT++
EK1-EK9 | MT1A_U02++ | C1,C2, C3| P1, P2, P3 1 P1
MT1A_UO4+++
MT1A_UO6+++
MT1A_U14+
MT1A_U18+++
MT1A_U19+++

MT1A_KO1++
MT1A_KO3++
Metody i kryteria oceny
Symbol
metody Opis metody oceny Prég zaliczeniowy
oceny
01 Zaliczenie 50%
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